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(54) Ukfad zwiekszania czestotliwosci pradu odbiornika
zasilanego ze Zrédta napiecia zmiennego,
zwiaszcza odbiornika grzejnego

(57) Uktad zwiekszania czestotliwos$ci pragdu odbiornika zasilanego
ze 7rédfa napiecia, zwfaszcza odbiornika grzejnego, ma na wejsciu
zrédto napieciazmiennego a na wyjsciu zasilany odbiornik (R L Co).
W szereg z odbiornikiem potaczona jest cewka indukcyjna (L) oraz
kondensator (C), a ponadto odbiornik zbocznikowany jest nielinio-
wa cewka indukcyjng z magnetowodem ferromagnetycznym (Lg).
Cewka indukcyjna (L) ma nastawiang indukcyjnos¢ w zakresie
0-100 mH.

(2 zastrzezenia)
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(51) HO5B 6/02(2006.01)
HO05B 6/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakéw
(72) KIERONSKI ROMAN

(54) Ukfad zwiekszania czestotliwosci napiecia
odbiornika zasilanego ze zrédta pragdu zmiennego,
zwiaszcza odbiornika grzejnego

(57) Uktad zwiekszania czestotliwosci napiecia odbiornika zasila-
nego ze zrédta pradu, zwiaszcza odbiornika grzejnego, ma na wej-
sciu zrédto pradu zmiennego a na wyjsciu zasilany odbiornik. Ukfad
charakteryzyje sie tym, ze réwnolegle do Zrédta pradu (1) ma wia-
czong cewke indukcyjna (L) i réwniez rownolegle do Zrédta pra-
du (1) ma witaczony kondensator (C). Ponadto ma nieliniowa cewka
indukcyjng z magnetowodem ferromagnetycznym (Lg,) wiaczong
szeregowo z odbiornikiem (RyL,Cp). Cewka indukeyjna (L) ma na-
stawiang indukcyjnos¢ w zakresie 0-100 mH.

(2 zastrzezenia)
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AT (21) 413102 (22) 201507 13

(51) HO05B 6/02(2006.01)
HO05B 6/06 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) KIERONSKI ROMAN

(54) Ukfad zwiekszania czestotliwosci napiecia
odbiornika zasilanego ze zrédta pradu,
zwiaszcza odbiornika grzejnego

(57) Uklad zwiekszania czestotliwosci napiecia odbiornika za-
silanego ze zrodfa pradu, zwiaszcza odbiornika grzejnego, ma
na wejsciu zrodto pradu zmiennego a na wyjsciu zasilany odbior-
nik. Uktad charakteryzuje sie tym, ze réwnolegle do Zrodfa pradu (1)
ma wigczong cewke indukcyjna (L), natomiast szeregowo z odbior-
nikiem (RyL,Cey) ma wigczona nieliniowa cewke indukcyjnag z ma-

gnetowodem ferromagnetycznym (Lg,). Cewka indukcyjna (L) ma
nastawiang indukcyjnos¢ w zakresie 0-100 mH.
(2 zastrzezenia)
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(51) HO5B 6/02(2006.01)
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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw
(72) KIERONSKI ROMAN

(54) Ukfad zwiekszania czestotliwosci pradu odbiornika
zasilanego ze Zrédta napiecia, zwtaszcza odbiornika
grzejnego

(57) Uktad zwiekszania czestotliwosci pradu odbiornika zasilane-

go ze Zrodta napiecia (U), ma na wejsciu Zrodfo napiecia zmiennego

a na wyjsciu zasilany odbiornik (RyLoCp). Uktad charakteryzuje sie

tym, ze w szereg z odbiornikiem potaczona jest cewka indukcyj-

na (L), Ponadto odbiornik zbocznikowany jest nieliniowa cewka

indukcyjng z magnetowodem ferromagnetycznym (Lg). Cewka

indukcyjna (L) ma nastawiang indukcyjnos¢ w zakresie 0-100 mH.
(2 zastrzezenia)
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71)  POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
72) DIATCZYK JAROSLAW; PAWLAT JOANNA
)

54) Mikroreaktor plazmowy

(57) Mikroreaktor plazmowy skfada sie ze $wiattowodu (1) mikro-
strukturalnego, na ktérego powtoce zewnetrznej zamocowana jest
elektroda (2) potaczona ze Zrodtem (3) zasilania, za$ elektroda (4)
jest uziemiona i oddalona od powierzchni czotowej swiattowodu
przestrzenig (5) wytadowcza.
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(1 zastrzezenie)




